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Resumen

Las mejoras en la maquina industrial se podran realizar
practicas tanto para asignaturas de la carrera de
mantenimiento area industrial y Procesos Industriales.
Para el Monitoreo de las variables y del proceso industrial
se va utilizar la herramienta de programaciéon LabVIEW
que permite comunicarse con el Controlador Ldégico
Programable S7-200 siemens simatic mediante OPC (OLE
for Process Control) que define el estandar para comunicar
datos en tiempo real entre dispositivos de control de una
planta y las interfaces hombre — maquina (HMI) o PC.
La automatizacion de la Maquina Industrial que se
presenta fue desarrollado en la carrera de mantenimiento
de la Division Industrial de la Universidad Tecnolégica de
Querétaro, los cuales estan disefiados para realizar
distintas practicas a Pie de Maquina adecuando el nivel de
complejidad de las mismas, al nivel de conocimientos de
cada alumno, asi mismo, la modularidad de la mayoria de
ellos permite que puedan adquirirse progresivamente en
funcién de las posibilidades y necesidades de cada
momento.
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Abstract

The improvements in the industrial machine are made the
practices both for the subjects of the race of maintenance
of the industrial industry and Industrial Processes.

For the monitoring of the variables and the industrial
process use the LabVIEW programming tool that allows
the communication with the S7-200 siemens simatic
controller that enters OPC (OLE for process control) that
defines the standard to communicate data in real time
between control devices of a plant and the man-machine
(HMI) or PC interfaces. The automation of the Industrial
machine that was presented was developed in the
maintenance race of the Industrial division of the
Queretaro Technological University, the requirements are
designed to carry out several practices a Machine cake
adapting the level of complexity of the same, at the level
of knowledge of each student, likewise, the modularity of
most of them allows individuals to gain progressively in
the function of the possibilities and the needs of each
moment.
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Introduccion

Los equipos industriales son el medio fisico
mediante el cual se enfrentaran los alumnos para
desarrollar habilidades y destreza. Sin embargo,
la mayoria de las ocasiones en las instituciones
se realiza practicas con equipos didacticos que se
montan en platinas de manera provisional
antiestética, insegura y dificil conexion, donde
no es facil simular fallas.

Los Montajes didacticos para capacitacion
instalados en algunas ocasiones extremas
presentan diversas desventajas; entre ellas: la
presencia de riesgos al no contar con las medidas
minimas de seguridad; la pérdida de tiempo en
la realizacion de practicas en la instalacion
provisional de los equipos 'y su
acondicionamiento, por ejemplo: cableado,
sujecion de elementos, etc.; las nulas o pocas
posibilidades de simulacion de eventos
industriales reales, lo cual genera bajo interés en
los alumnos para la realizacion de préacticas; los
montajes industriales para capacitacion poseen
una vida til corta debido a que no son disefiados
para la ensefianza.

Existen empresas dedicadas al disefio y
fabricacion de equipos didacticos industriales
para capacitacion de personal técnico. Cuentan
con equipo capaz de emular procesos
industriales y sus fallas mas comunes, con un
disefio atractivo, una programacion de précticas
ya establecidas y con objetivos claros, lo cual
permite una mayor productividad en el proceso
de ensefianza. Entre estos estan Energy Conceps
INS., Edutelsa, LaVolt, etc.

Estos ofrecen equipamiento para talleres y
laboratorios de instituciones educativas de
innovacion; se dedican a la fabricacion,
comercializacion, instalacion y servicio de
equipos y programas didacticos para la
formacion de estudiantes de ensefianza técnica.
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Entre sus desventajas estan: el alto costo
de los equipos y la capacitacion para el personal.
Por lo que el disefio de equipos didacticos para
la ensefianza incrementard sustancialmente, la
calidad de los procesos de generacion,
transmision 'y difusion del conocimiento
cientifico y tecnoldgico.

Desarrollo

Para la instalacion del nuevo PLC S7-1200en el
tablero de control de la maquina industrial se
realizé el disefio y reconexion de entradas tales
como: botoneria, selectores, sensores asi como
salidas como: electrovalvulas, relevadores,
contactores y lamparas de acuerdo a las
competencias generales de la carrera de
mantenimiento industrial y Procesos Industriales
en TSU e Ingenieria y del objetivo de las
asignaturas neumatica, maquinas eléctricas,
automatizacion y robdtica asi como Principios
de Automatizacion como se muestra en la figura
1.

Figura 1 Instalacion del Nuevo PLC S7-1200

Posteriormente para el modelado vy
simulacion de los botones, selectores, paro de
Emergencia etc. Se realizo la programacion en el
software de programacion de LabVIEW donde
se muestra el panel de Control como se puede
observar en la figura 2.
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Figura 2 Panel de Control en LabVIEW Modelado

Se Monitorea las Entradas y Salidas
Mediante el Panel 1/O de LabVIEW para
verificar el correcto funcionamiento del PLC y
la herramienta OPC para comunicacion forzando
y/o activando los componentes de Entrada, como
se puede observar en la Figura 3.

Figura 3 Monitoreo de I/O mediante OPC

La programacién se realiz6 mediante
LabVIEW y OPC esto es monitoreando las
variables de entrada y salida para mostrarlas en
la PC con la comunicacion OPC y PLC, como se
muestra en la figura 4.
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Figura 4 Programa en LabVIEW con comunicacion OPC

Para el monitoreo de variables que
permitieran observar los diferentes sistemas
tales como neumatico, eléctrico y electronico
ademas que va a permitir el monitoreo del
proceso de acuerdo al producto que se va a
fabricar. Las mejoras en la maquina industrial se
podran realizar practicas tanto para asignaturas
de la carrera de mantenimiento area industrial y
Procesos Industriales, como se muestra en la
figura 5.

Figura 5 Panel Frontal Monitoreo de Variables

Resultados

Con la Méaquina Industrial se permitira realizar
practicas a Pie de Maquina de una forma féacil
que se tenga un aprendizaje significativo en el
area de Mantenimiento Industrial y Procesos
Industriales, se podra monitorear variables que
antes no se hacian y analizar el comportamiento
de la méaquina u proceso.
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